PROFIL EXPERTNYCH KAPACIT — COINTT 2023

. | Oblast vyskumu a vyvoja

Elektrotechnika a energetika

. | Podoblast vyskumu a vyvoja

Senzorika
Vodikové technoldgie

. | Pracovisko

Katedra experimentdlnej fyziky

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynska dolina F1

842 48 Bratislava

. | Kontaktna osoba/kontaktné udaje*

*expert jednotlivec a tieZ zdstupca CTT

doc. RNDr. Tomas Plecenik, PhD.

Katedra experimentalnej fyziky

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
E-mail: tomas.plecenik@fmph.uniba.sk
Telefon: 02/602 95 867

CTT:

Mgr. Lenka Levarska, PhD.,

Centrum transferu technoldgii UK, Vedecky park UK
lenka.levarska@uniba.sk, 02/902 68 406

Zoznam expertov pracoviska v danej oblasti

doc. RNDr. Tomas Plecenik, PhD.
doc. RNDr. Martin Mosko, DrSc.
Ing. Pavol Durina, PhD.

Mgr. Lubomir Staro, PhD.

Mgr. Michal Patrnciak

Referencie:

a) | Najvyznamnejsie chranené technické riesenia v danej

oblasti

Cislo PP: 50046-2019

Nazov PP: Spdsob pripravy monovrstiev, najmé na tazko
zmacavych  povrchoch, systtm na nanasanie
monovrstiev

Struény opis technoldgie:

Riesenie spociva v spojeni vyuzitia zdroja nizkoteplotnej
nerovnovaznej difuznej plazmy a metddy odstredivého
nanasania (spin coating) roztoku mikro/nano castic za
ucelom pripravy monovrstiev mikro a nano castic na
tazko zmadavych povrchoch bez potreby chemickej
Upravy pouzitého.

Cislo uzitklového vzoru: 9058
Nazov: Polovodicovy detektor plynov s plynocitlivou
vrstvou a jeho pouZitie

Cislo prihlasky uzitklového vzoru: 50054-2022
Nazov: Polovodi¢ovy detektor plynov so zvySenou
citlivostou a jeho poufzitie

b) | Najvyznamnejsie spoluprace s priemyslom v danej

oblasti

c) | Najvyznamnejsie spoluprace s vedecko-vyskumnymi
inStituciami v danej oblasti

Elektrotechnicky Ustav SAV — vyvoj senzorov plynov
a senzorickych poli s plynocitlivou TiO; vrstvou
pripravenou metédou atomic layer deposition (ALD).
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. | Aké unikatne technické vybavenie a pristroje st na
vasom pracovisku k dispozicii pre vyskum realizovany
v prospech firmy alebo v spolupraci s firmou

- Depozicie Sirokého spektra tenkych vrstiev
magnetrénovym naprasovanim, vakuovym
naparovanim a pulznou laserovou depoziciou.

- Opticka litografia + idnové leptanie pripravenych
Struktar.

- Rastrovacia elektréonova mikroskopia + prvkova
analyza (EDX, WDS).

- Rontgenova fotoelektrénova spektroskopia (XPS),
Augerova elektrénova spektroskopia (AES), ultrafialova
fotoelektronova spektroskopia (UPS).

- Rontgenova difrakcia (XRD).

- Rastrovacia sondova mikroskopia (SPM).

- Elektrické transportné merania v Sirokom rozsahu
teplot v definovanej atmosfére.

- Nizkoteplotné merania elektrickych a magnetickych
vlastnosti materidlov a Struktur.

.| Meno, e-mail a telefon osoby, ktora sa zavazne
zucastni podujatia COINTT 2023 za danu problematiku

Mgr. Lenka Levarska, PhD.
lenka.levarska@uniba.sk, 02/902 68 406
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